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OBERFLACHEN

Atomistische Simulation von amorphen
Ti0,-Strukturen fiir optische Schichtsysteme

Thomas Kéhler, Grygoriy Dolgonos und Thomas Frauenheim

Das effiziente approximative Dichtefunktional-basierte Verfahren
(DFTB) macht es moglich, Einsicht in lokale Struktur-Eigenschafts-
beziehungen auf atomarer Basis zu bekommen.

OBERFLACHEN

lonenstrahlpolieren von feinoptischen
Substraten

Matthias Nestler, Marcel Demmler, Michael Zeuner, Sven Kiontke

lonenstrahlen erméglichen eine prazise steuerbare Abtragsfunk-
tion mit einer Tiefenaufldsung im sub-nm Bereich mit einer ausge-
zeichneten Stabilitdt ohne mechanische Beschadigungen auf der
Substratoberflache.

VAKUUMTECHNOLOGIE

Energy Saving in Ultra High Vacuum Systems
Luigi Dalla Bella

Beim Ausheizen von UHV-Systemen erhélt man durch den Einsatz
von IR-Strahlern eine erhebliche Energie- und Zeitersparnis ge-
genlber Widerstandsheizungssystemen.

DUNNE SCHICHTEN

PhotocatalyticTi0, films deposited by different methods

M. Vergéhl, H. Althues, P. Frach, D. GI6B, T. Graumann, C. Hiibner,
F.Neumann, T. Neubert, G. Schottner, D. K. Song

Die photokatalytische Aktivitdt von abgeschiedenenTiO, Schich-
ten hdngt sehr stark von der Morphologie und Mikrostruktur der
Schicht ab.

ANGEWANDTE VAKUUMFORSCHUNG

Fragen zu Vakuum-Molekularpumpen

Franz Josef Schittko

Bei Versuchen zur Gasreibung in Vakuummolekularpumpen ist
versucht worden, durch Tests mit einem rotierendem Zylinder-
system mehr Klarheit in gasdynamische Abldufe solcher Pumpen
zu erlangen.
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27 Plasmamessungen und Schichteigenschaften von
Sputter- und lonenplattier-Beschichtungsprozessen

Stefan Schlichtherle, Georg N. Strauss, Hans K. Pulker

Die genaue Kenntnis des erforder-
lichen Beschichtungsplasmas mit
lonenspezies, Teilchenzahl und Ener-
giewerten ist eine wertvolle Hilfe
zur Findung von Prozessfenstern fir
die sichere und 6konomische Her-
stellung von Schichten mit vorher-
bestimmter Qualitat.
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